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要約 【利用分野】

反応ガスをプラズマ状態にするプラズマ生成装置に関し、特に低温プラズマを

発生するプラズマ生成装置に関するもの。

【発明の内容】

電源が接続される第一の電極と前記第一の電極に対向配置され接地される第二

の電極との電極間間隙に１００Ｐａ以上大気圧以下のガス圧の下で生成される

プラズマを処理対象物に照射するプラズマ生成装置であって、前記第一の電極

は、設置された導電性部材に、前記第２の電極と対抗しない面に設けられた個

体誘電体を介して保持される構造であり、前記個体誘電体の表面の内、前記導

電性保持部材に接触する所定範囲の面と接触しない所定範囲の面とに連続して

導電膜が設けられている。
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